Rok Akademicki 2015/2016, semestr zimowy

Rozktad zaje¢ w Laboratorium Podstaw Automatyki (s.20A)

(Poczatek zaje¢ z Podstaw Automatyki (dla AiR i MT) - 23.11.2015)

Godzina Poniedziatek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
g0 _ 900 AP(:dsta\tN\I/( _ APc;dsta\tN\II( )
utomatyki utomatyki
IT rok inz, AiR IT rok inz, AiR
900 _ 1000 lab gr. 7 lab gr. 2
Podstawy Sterowanie Podstawy Autom. i Robot.
Automatyki dyskretne Automatyki Procesow Prod.
1090 - 1100 I rok inz, MT 111 rok inz, AiR 11 rok inz, MT 11T rok inz, Zarzadzanie
lab gr. 4 lab gr. 2A lab gr.3 lab gr. 1
[ I St ; i ]
00 00 erowanie Sterowanie Autom. i Robot.
117 - 12 Podstawy dyskretne dyskretne Proceséw Prod.
Automatyki I1I rok inz, AiR I1I rok inz, AiR 111 rok inz, Zarzadzanie
00 00 IT rok inz, AiR lab gr. 2B lab gr. 4A lab gr. 2
- lab .9 . .
12 13 2 r Sterowanie Sterowanie Autom. i Robot.
I I I
| I | dyskretne dyskretne Procesow Prod.
1300 _ 1400 Podstawy 111 rok inz, AiR 111 rok inz, AR 111 rok inz, Zarzadzanie
Automatyki lab ~ gr.3A lab  gr. 1A lab  gr.3
II rok inz, MT Sterowanie Autom. i Robot.
00 00
147 - 15 I'ab | gr. 1| dyskretne Proceséw Prod.
III rok inz, AR III rok inz, Zarzadzanie .
AUtc;P;_'oaktilel(:\/éang) Autom.,i Robot. Projektowanie
00 00 lab  gr. 1A Procesow Prod. 3D
16" -17 I1I rok inz, Zarzadzanie
Podstawy lab gr.5 (Solid Edge)
00 00 Automatyki (ang)
17 - 18 II rok inz, MT
lab gr. 2A
1800 _ 1900
1900 _ 2000

Aktualizacja: 2015-11-13, godz. 11:01:25




Rok Akademicki 2015/2016, semestr zimowy

Rozktad zaje¢c w Laboratorium Podstaw Automatyki (s.20B)

(Poczatek zaje¢ z Podstaw Automatyki (dla AiR i MT) - 23.11.2015)

Godzina Poniedziatek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
00 00 Podstawy Sterowanie struktur
8- -9 Automatyki dynamicznych
IT rok inz, AiR I rok mgr, AiR
900 ) 1000 lab gr. 6 lab gr. Al
Pk Autom. i Robot. Ster;wanile strI ktur
00 00 QuLSmatyis Podstawy Procesow Prod. dynamiczny‘::h :
10 - 1 1 :;;ok mz,rM'sr Automatyki 111 mll;IIJnZ’ Za;qtizanle ol v G
: 2 I rok inz, AR . A . R. b lab  gr. A2
00 00 lab  gr.3 Sterowanie utom. i Robot. I I I
117 -12 Podstawy Podstawy dyskretne Proceséw Prod. |gterowanie struktur
Automatyki . III rok inz, AiR III rok inz, Zarzadzanie .
1200 _ 1300 IL ok Inz, AIR Al‘i't?(m?%:" lab  gr. 4B lab  gr.2 dV?aII“'Cz?!Ch
= . 8 rok inz, Ai rok mgr, Ai
, 2 , o , lab ar. 5 Sterowanie Autom. i Robot. lab ar. A3
[ [ [ dyskretne Procesow Prod.
1300 - 1400 Podstawy I1I rok inz, AiR I1I rok inz, Zarzadzanie
Automatyki lab gr. 1B lab gr.3
IT rok inz, MT Sterowanie Autom. i Robot.
00 00
147 - 15 lab ~ gr.2 dyskretne Proceséw Prod.
| | I I1I rok inz, AiR I1I rok inz, Zarzadzanie
1500 ) 1600 Podsta\{vy lab gr. 5B lab gr. 4
AUtc:I"r';(tink:véang) Sterowanie Autom. i Robot.
lab  gr. 1B dyskretne Procesow Prod.
1600 - 1700 III rok inz, AiR I1I rok inz, Zarzadzanie
Podstawy lab gr. 3B lab gr. 5
Automatyki (ang)
1790 - 1800 11 rok inz, MT
lab gr. 2B
18%0 - 19%
1900 _ 2000

Aktualizacja: 2015-11-13, godz. 11:01:25




